
Theories and Applications of Chem. Eng., 2005, Vol. 11, No. 2 1579

화학공학의 이론과 응용 제11권 제2호 2005년

열플라즈마를 이용한 대기오염물질 처리  
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우리나라의 주력산업인 중화학공업이나 반도체 산업을 중심으로 대기오염물질의 배출은 심각한 실

정이다. 이러한 대기오염물질의 주요한 대상은 VOCs, NOx, SOx 그리고 지구온난화 및 오존층 파괴 

물질 등을 들 수 있다. 현재 교토 협약이 발효되어 있는 상황에서 온실가스 처리의 문제는 촌각을 다

투고 있으며, 대표적 온실가스인 이산화탄소와 더불어 국가 기간 산업인 반도체/LCD 산업에서 배출

되고 있는 PFCs계열의 온실가스 처리에 산업계에서 지대한 관심을 보이고 있다.  

한편 열플라즈마의 환경적인 측면에 적용은 주로 소각, 용융 등 고체 물질을 대상으로 대규모의 플랜

트 형태로 진행되어 왔으나 본 고에서는 기상인 대기오염물질 특히 온실가스인 PFCs , VOCs, 다이

옥신에 대한 분해, 처리 조건을 검토하였다. 결과 PFCs를 비롯하여 언급한 물질들은 대부분 95%이

상의 분해율을 보였으며, 공정 조건과 물질의 종류에 따라 99.9%이상의 분해율을 보이기도 했다. 분

해 후 생성된 물질들은 일반적인 방법으로 처리 가능한 물질로 전환되었다.  

열플라즈마를 이용한 대기오염물질의 처리는 매우 효과적이라고 판단되며, 처리유량과 분해율은 매

우 밀접한 관계를 가지고 있다. 따라서 열플라즈마를 이용하여 대기오염물질을 처리할 경우 고농도, 

저유량의 경우 그 효율성이 가장 높음을 알 수 있었다. 




